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Abstract (en)
The micropump has a displacement unit displacing a drop (51) of liquid (L1) by electrowetting on a hydrophobic surface till the drop is contacted with
a hydrophilic wall (12) of a microchannel (10) such that the drop is introduced by wetting in the microchannel through an inlet orifice (11) to cause
displacement of fluid (F1). The displacement unit has displacement electrodes (31) and a counter-electrode provided in electrical contact with the
drop. The drop forms a contact angle on the hydrophilic wall, where the angle is less than an angle formed by electrowetting on the surface.

Abstract (fr)
L'invention concerne une micropompe dont la force de pression n'est pas limitée par I'angle de saturation d'électromouillage, tout en présentant
une fabrication simplifiée. Selon I'invention, le microcanal (10) comporte un orifice d'entrée (11) et présente une paroi hydrophile (12) s'étendant a
partir dudit orifice d'entrée (11). Des moyens de déplacement sont prévus pour déplacer une goutte (51) de liquide (L1) par électromouillage sur une
surface hydrophobe (22) jusqu'a mettre en contact ladite goutte (51) avec ladite paroi hydrophile (12), de sorte que ladite goutte (51) s'introduit par
mouillage dans ledit microcanal (10) au travers dudit orifice d'entrée (11), provoquant le déplacement dudit fluide (F1).
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